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Lg invencidén se refierse a un procedimiento
para la fabricacién de un micrdéfono de electireto con
un espaéio de aire exactamente determinado, que com=-
prende ﬁna primera operscién de tretemiento en 1a:§ué

',5 ' se polariza une primera pelicula de pléstiéoAy,se me-
- S taliza una segunda pelicula de pléstico, y una segun- .
| c - da operacidén de tratamiento en lé.que_se montan estas
. . PN - peliculas ‘de pléstico como un electrodo mévil sobre un x"A;

, ' electrd'do fijo. "
;i0.  i En la patente sueca 362,571 se descrlbe un '

S !f':‘,' miordfono de ‘electreto del tipo anteriormente deflnl- B
' ' 11”;$:: ;fii'do. Entre lae peliculas de plastlco y el electrodo fiJO‘{EQ

' ”f{'ﬁffz L ge forman espaeios de aire debido & irreg ularidades mi e

:7;if}?L:ff i Orosodpicas en sus superficles enfrentades. Estos es-f,;_ ?¥
; i’: paoios de aire microscdpicos dan al micrdfono de elec-i, _’
: ;itreto una alta capacidad y con ello una’'alta Bensibill
R ;dad. Sin embargo, un 1neonven1ente es-que- pueden produ

_'7- 'cirse variaoionea en la senaibilid&d debido el hecho

- de que los espaczos de sire no estén determinados con ¥1f:-7
; “'sufioiente exactitud. La patente canaaiense 832 651 e

'_desoribe un micréfono de electreto en el que 56 ha pro

 17-.j,(;jﬂf dueido oon ciertas dreas de grosor asumentedo:una peli
’ " eula de electreto dispuesta como un electrodo fiao N
dotada de una plurelidad de sberturas aoﬁsticas, en

'25 : yas dress forman Jjuntas una estructura de rejilla y
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sirven de nervios distanciadores contra un diafregma que
constituye un electrodo mévil, A este micréfono de elec-
tréto ae le puede dar un espacio de aire determinado con
' ma&or'exactitud a2l precio de un coste aumentado para pro
- . .5 ducir la pelicula de electreto. Sin embargo, la tensidén
del diafragma es critica, como es también el caso con
el micréfono de electreto de acuerdo con la patente sue
ca antériormente mencionada. Se corre el riesgo de que
ge dilate el diafragma como oonsécuencia de los cambios

» 100, %de femperatura y del enVéjecimientQ de modo que se camé

jr'{igf;g " bia el espacio de aire.
”‘;‘f;ffﬁ};a:,‘ . Ia invencidn se refiere a un procedlmiento pa
ff{;'ﬁszﬁ“f;"V { ra lé febricacién de un micréfonp de electreto al que .-
';;f?fnif' i'ae le puede'dar un espacio de asire exadtamente determ; S
, ’%5f5155~_ nado sin que la tensidn del diafragma sea oritica. Ias =
"&;;j}f;iiflff' ¢aracteristicas de la invencién sparecen en las reivin-
L ,dﬁ;P dicaciones adjuntaa.' ‘ ‘ i |
*TfrV;'A r1.}f -  Se explicaré ahora 1ld invencién més en deta- .
’;"::‘Vv'}nfg . , lle con referencia al dibujo que se acompaﬁa, en el gque
- _ 26 1le figure 1 muestre una seccién a trevés de un micréfo-
-E T _ﬂo de electreto que tiene un espacio de aire exactamen-
. te determinadd de acuerdo ¢oh la invenciéh, le figurs
2 muestrs ung viste eh sécoidn de un aparalo para pro-
ducir un electreto para el micrdfond de elsstreto de le

25 figura 1, las figuras 3 y 4 muestran una viete desde
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arriba y una vista en seccidn, respectivamehte, de un
detalle del aparato de la figura 2, y la figura 5 mues
tra un.abarato alternativo para producir el electreto.
e o o | Is figura 1 muestre una seccién a través:de'
5  un micréfono de electreto que comprende un electrodo
: fiﬁo en forma de una placa de base metdlica 1 y un'eleg»
 ~trodo mévil que consiste en unos diafragmas primero y
 §egundb 2 y 3, respectivamente, montados sobre la placa
o ' de base 1. Los diafragmas 2 y 3 estdn dispuestos de mo
“'-ib-,l “ do ‘que funclonan en cagscada en un movimiento 03011an~
;'i; " te de los diafragmas producido por ondas acustlcas y :;7;:
| consisten, respectivamente, en una pelicula de poliéster'fygli
i y uhe pelfcula de Teflon. ‘ ) f,;?iff
i{?;f if;{;fwﬁ;i, : = La pelicula de poliéster estd prov1sta de una :141

. 5!“15‘ ;( capa metdlica 4 ¥ lea pelicula de Teflon constituye un -

ot B ‘ o

ER e e

,‘yf! eleotreto e el que se almecenen de manera conocida cap:: -

gas eléotrioae. 4 le dltima pelicula se le da ademés una ff?f

““giiﬂ;ﬁf estruotura enrelieve como se deseribe més en detalle n

I R

' : "en 1o que sigue. El bajo coeficiente de dilataoidn tér-s.'“"“

‘ZV;fi'ng;:J mioa de la pelicula de poliéster, aproximadamente 27 % ;ﬁ;}fl
‘~3w;2;f . 10”6/90, hace posible conseguir que la sensmbmlldad del L

f'a:}:i ; ) micréfcno de electreto resulte relativamente independien

) te de la temperatura, mientres que la altae reslstividad

de la pelfcula de Teflon, 2 x 10%C ohm-metro, entrefia

25 ~ -que diches dargas dieminuirdn muy lentamente obn el
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tiempo. _
El micréfono de electreto tiene una cubierta

pislante 5 que estd provista de sberturas acisticas 6.
La piaca de base metdlica 1 estéd formada de una manera

conocida para tener canales de sire 7, ILa intencidn es

' .que las ondas acdsiicas penetren & través de las aber-

turas 6 y accionen los diafragmes 2 y 3 que funecionan

en cascada, después de lo cual se genera una tensidn

. de sefial extre un conductor eléctrico 8 conectado a la

con el ejemplo, einco pgiiculaé,de Teflon lqA¢on los ng ;

%placaxdé-bésé metdlica 1 ¥y otfo.conductor.eléétrico 9

‘dctor 8 tiene una parte formada como un muelle que deg

cansa sontra le place de base 1. ,
Le flgure 2 muestre una vista en seccién de

un horno de polarizacién para producir electretos para

 ”91 mich8fono de electreto de la figurse 1. De géuerdo

‘maffos de 70 x 70 x 0,012 milfmetros y séis placas de

velo de vidrio 11, que se describirén despuésimée en de

talle; se apilan verticalmente entre unos elsctrodos

- metdlicos inferloer y superior 12 y 13, respectivemente,
dispuestosvﬁara ger alimentados con una tensidn de o=

rriente continua de aproximadamente 10 XW, El electro=
do superior 13 estd rodeado por una sublierte acislante
14 contra la cual se apoya un tornillo 15 de una mords

za 16 pare comprimir lg pile, y el elsctrodo inferior

-5 -
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12 estd incluido en un pie 17 de la mordaza 16. Esta
ditima, que consiste totalmente en material aislante,
constituye tembién un medio de fijacidén para una bobi
na de calentamiento 18 dispuesta para ser alimentada
5 . con una tensidén de corriente alterna de 220 V,
Una caja 19 encierra la pila de peliculasde
Teflon 10 y de placas de velo de vidrio 11 -mientras se
la calienta por medio de la bobina de calentgmiento 18.
L 7 Ligéramente antes de que se alcance el punto de fusién
; ;'ri:ib;;> . de las peliculas de Teflon 10, se estabilize la ‘tempe—
L'fﬁf;'v{?fyAf'_ ratura controlando la tensién de corriente alferna qué'
L-?U_Jﬁi {-V;-fj ve & la bobina de calentamiento 18 por medio de un re~ |
L ‘ A;‘-gulador ae temperatura ~-no mOStrado- después de lo cualbg:
 “=;Jf;i,': Be aplica dicha tensidn de corrlente continua a los elec -
;;;fyiié .+ ‘trodos 12 ¥ 13. Pasa entonces una ‘corriente & través de ;”i?
' s pila, que decae después de veinte o treints minutos xiii
., & un valor constante. Cuando esto estd précticamente "
: _ conseguido, se interrumpe completamente le tensidén de
' l7f’;?qfft'. corriente-alterna que va = la bobina de calentamiento"'“‘
SR 18 y se enfria el horno de polarlza01dn por medio de
aire comprimido que pasa & través de una entrada ¥ una w'.
-f{ ' ,'ilsalida 20 y 21, respectlvamenﬁe. Finalmente, se desco- .f,?;f
”13:3 _ " 2 necta tombién le tensidén de corriente continua que va  ;" E

25 . a'les eleatrodos 12 y 13, se levanta la caje 19 ¥ ée

16-9-75 '  _6-
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sacan las peliculas de.Teflon 10, que ahora constituyen
electretos acabados.

Las figuras 3 ¥ 4 muestian una vista superior
y une vista en seccidn, respectivamente, de las placas
de velo de vidrio 11 de la figura 2. Cada une de éstas
comprende dos velos de vidrio que tieneh fibras 22 con
sigstentes én verios filamentos 23 y eatdn encolados
sobre los lados respeofivos dé una placa aisladora 24
que consiste en Kapton, de aéuerdo con el ejemplo. Cuan

do se ¢émprime la pila de pelfculas de Teflon 10 y de

" plecas de velo de vidrio 11 de la figura 2 por nedio de .
" la mordaza 16 y se la caliénta por medio de lalbobina ?:

de calentemiento 18, los diseﬁos,aé entreteéjido. de los

velos de vidrio se graban en caliente sobre ambos la~

dos de las pelicules de Teflon 10. Estas obtienen con
_ello una estructura en relieve microscépica y después
~de su corte y montaje como diafrasgme 3 en el micréfono

de eledtreto de la figura 1 dan & éste un egpacio de

aire exactamente determihadb gin que la tensidn de uno
u otro de los diafragmas 2 6 3 sea critica nircuando

se montan ni después de envejecer,
La figure 5 nuestre un aparato alternativo

pare produsir eslectretos para el micréfono de electreto
de la figura 1., Una pelicula de Teflon 25 enivollada so-

bre un rodillo 26 estéd dispuesta parsa ser arrastrada

-7 -



entre dos cilindros 27 y 28 que son calentados hasta una
1. temperatura algo por debaao del punto de fu516n de la
. pelfcula _‘de Teflon 25 y a las superficies de envoltura .
Co '>: i de los c@éles se les da una estructura en relieve Que,’
"5 de acuerdo con el ejemplo, se cuela a partir'de un velo
L o aé vidrio del tipo que se muestra en la figura 3._Esta o
'qstrﬁctura en relieve se graba en caliente sobre ambos |
‘ ledos de la pelfcula de Teflon 25, que se dispone des- -
@'v»?";xi “}i‘ pués pere pasar por un dispositivo de polarizaelén 29 Ein
10 Y flnalmente, oomo un electreto acabado, se enrrolla '7”}f'i:
X ;: - sobre \in segundo rodillo 30, E1 dlspos1tivo ae polarl—?;fii:f

ol zaoidn 29 puede estar constitufdo simplemente por un Qf.l;fg

peine de metal el que se alimenta un alto potenoial eléc 3f”
.’If trico -3 fin ‘de orear un efecto de corona que inyecta L
oargaa en la pelicula de Teflon 25,

1 .w; ‘ ,.' La presente solicitud, que corresponde a 1a Sfff

| presentada en Suecie, ol 15 de Agosto de 1974,_baao el {;2{:’
o némero 7410408-4, se acoge a los beneficios del Articu 3Agﬁ¢
lo 51 del. vmwente Estatuto sobre Propiedad Industrlal.jr»iﬁd

25
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REIVINDICACIONES

Los puntos de invencién propia y nueva, que '

' se presentan pars que sean objeto de esta solicitud de’

Patente de Invencidn ‘en Espafia, por VEINTE afics, son

los que se recogén en las reivindicaciones siguientes:

l&,- Procedimiento para la fabricacién de un

(micréfono de electreto con unAéspacio de aire exactamen
- te determinado, que comprende une primere operacidn de

tretaniento en la que se polariza une primera pelicula

de pléatico ¥ se metalize una segundea pelicula de plds

tico, ¥ una segunda operacién de tratamiento en la que

“ge montan estas peliculas de pléstlco como un electro-
'do mévil sobre un electrodo fijo, caracterizado porque

‘antes de la terminacién de dicho _proceso de polarmzacién{

g6 grabaAen caliente,por ambos lados dicha primera pe-

"‘ licula de pléstico con un disefio de entretejido a par-

. tlr de un velo de vidrio..

28,~ E1l procedimiento segin la raivindicacién

18, oaraotefizado porque dicho velo de vidrio se fija

' gobre dos placas ailsladoras que miran cada una hacia

un lado respectivo de diche primera pelicula de plésti

¢0.



38,~ E1 procedimiento segin la reivindicacidn

28, caracterizado porque dichas placeas aisladoras con- .

N . sigten en Kapton.
- 48,- Procedimiento para la fabricaqidn de un
'5 | micréfono de electreto con un espacio de aire exactamen
te determinado.
. , Tal y como se ha descrito en la lMemoria que
| . gntecede, representado en los dibujos que se acompefian ]
. ‘y pars los flnes que se han especificado. -
| 7V;O’gg, % : Esta Memoria consta de diez hojas escrltas a
’z’néquina por una sole cara. ‘ N
o ‘i L | | Medrifl, =2 @E? 7&/5
Low T . L . '7;if -
P ;L
A \
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